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SiC研磨技術の現状と新加工法
SiCは化学的，電気的，そして耐熱性や耐食性にも優れ，次世代半導体デバイスへの応用が期待されている．しか

し，SiCはダイヤモンド，CBNに次ぐ硬度をもち，かつ化学的にも安定であることから，難削材として挙げられる．本
特集では，SiCの難削性を改善する加工方法について取り上げる．加工面品位や加工能率などの向上を目指すSiC研
磨技術の現状と新加工法についてご紹介いただく．
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